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Slovni vyjidieni, komentafe a pFipominky oponenta:

Sarka Chlupové se v diplomové praci zabyvala vyuzitim elektronové litografie pro depozici
elektrickych kontaktl a katalytickych vrstev do mikrokanald palivovych mikro&lankd. Tyto vrstvy
charakterizovala rastrovaci elektronovou mikroskopii a energiové disperzni spektroskopii (EDX).

V tvodni kapitole autorka popisuje principy palivovych &lanki, pokousi se o jejich zékladni
porovnani a postupné€ se zameéfuje na palivové mikro€lanky na &ipu. Nésleduje ¢ast vénujici se
zakladim elektronové litografie, popisu metod depozice tenkych vrstev a rastrovaci elektronové
mikroskopii. V rozsahlé experimentalni ¢asti je popséna (a) depozice rezistu na 3D strukturu
kiemikového c¢ipu s mikrokandly, (b) optimalizace procesu expozice rezistu na planarnich
substratech, (c) modifikace procesu expozice pro strukturovany povrch a (d) depozice kontakth a
katalytickych vrstev do mikrokanali s naslednou charakterizaci metodou EDX.

K praci mam nasledujici pfipominky, naméty k zamysleni a dotazy:

- Na stran€ 8 je pokus o rozdé€leni palivovych ¢lanku do Sesti kategorii, v tabulce 1 je pak
uvedeno pouze pét typt palivovych ¢lanki.

- Na stran€ 13 a 14 neni u obrazki 4 a 5 uvedeno, Ze byly pfevzaty z publikace [12]. Chybi
vysvétleni n€kterych zkratek v obrazcich, napt. CC — current collector.

- Casti textu (napf. strana 13) se bliZi vice pHimému prepisu textu z citované prace neZ jeho
parafrazi.

- Vztahy na stranach 16-18 jsou pievzaty z publikace [18], vhodné&jsi by bylo naznalit jen
zakladni principy a hloubé&ji diskutovat zavéry ze simulaci vyplyvajici. Mohla by metoda
FIB v dedikovaném pfistroji umoziujicim pfesnéjsi sesivani poli slouZzit k prototypovani
rozdilnych geometrii mikrokanalt?

- Co je mysleno vétou Focusing is achieved with applied high voltage in order of tens of
electronvolts na strané 28?

- Kapitola 1.5.10 nejprve zmitiuje partikuldrni ptiklad rezistu PMMA. V dal§im odstavci pak
uvadi dva zakladni zpsoby vyvolani rezistu, mokrou a suchou metodu. Logi¢téjsi by podle
mého nézoru bylo nejprve nastinit obecné postupy a poté detailn&ji popsat postupy pouZité
pfi feSeni diplomové prace.

- Zakapitolou 1.5.11 nésleduje kapitola 1.1.1.

- Na strané 40 je uvedeno, Ze strukturované desky byly pred aplikaci rezistu zahfaty. Na
jakou teplotu? Pro¢?

- Obrazky na stranach 40-52 by bylo vhodné&j§i umistit do pfilohy.

- Chybi popis metody EDX, kterd je v diplomové praci hojné vyuZivana pro charakterizaci
nanesenych vrstev.

Sarka Chlupové se uspé$né se zhostila viech ukolt uvedenych v zadani diplomové prace. Prace
pfindsi zajimavé ptivodni vysledky zejména v oblasti litografickych postupti pro depozici vrstev do
strukturovanych substratti v mimofadné zajimavé a perspektivni oblasti palivovych mikro¢lanka.
Praci doporuéuji uznat jako diplomovou.
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